
� 近磁界 を使用し ン 基板 発
生す 電磁波 EM（ を簡単 正確 自動測定
す 事 可能
� 測定物 写真 ッ を重 合わせ 事

発生源や強度を視覚的 確認す 事 可能

� 電磁波照射 を装備す こ 近磁界 電
界 電磁波検知 EMI 加え 電磁波照射

ッ ュ 局所ＲＦ印加試験 可能

� WM7400

� 直交 X･Y･Z軸 ＋回転 θ軸
４軸 Ａ４ 程度

電子基板を全方向 測定可能

� 専用解析ソ
� 測定物 写真 ッ を重

合わせ 事 発生
源を視覚的 確認す 事 可能

� 解析ソ ソ し
無償提供可能 タ持ち帰

詳細解析 可能

� 計測器
� Keとsighっ

N9030A 連携し 詳細
解析 可能

� ュ 試験 際
タ

Keとsighっ N5182A 信号を
供給し す
※パワ ン 信号増幅
可能 ～1GHど 40dB 10W

� 主 仕様

� 測定範囲：W300 mmェ）300 mmェH100 mm

カ 撮影可能範囲：W300 mmェ）215 mm

� 位置精度 X,Y,Z ：み0.01 mm

� 位置精度 θ ：み1.0 ま

� 測定方法：近磁界 走査式 距離計付

� 測定周波数：150 KHど ～ 8 GHど

� 最少 キャン ッ ：0.1 mm
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� 類

� 計測目的や 使用す を使い分け 事 可能

種別 名称 周波数特性 感度 分解能

垂直扁平 . mm ～ z － dB . mm
垂直扁平 mm ～ z － dB . mm
水平円形 mm ～ z － dB . mm
垂直円形 mm ～ z － dB . mm
φ mm ～ z － －
φ mm ～ z － －

電磁波照射 電界 ～ z － －
電磁波照射 磁界 ～ z － －

近磁界

電界

電磁波照射

� ン ッ ETS-LIN）GREN
Model7402 を組
合わせ 手動 荒測定を行う事も可能


